
Title 粒界特性制御による電子セラミックス素子の高性能化
と新規機能開発に関する研究

Author(s) 廣瀬, 左京

Citation 大阪大学, 2013, 博士論文

Version Type

URL https://hdl.handle.net/11094/59966

rights

Note

著者からインターネット公開の許諾が得られていない
ため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利
用をご希望の場合は、<a
href="https://www.library.osaka-
u.ac.jp/thesis/#closed">大阪大学の博士論文につい
て</a>をご参照ください。

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



―
　
 
 ―

555

氏 名 廣
ひろ

　　瀬
せ

　　左
さ

　　京
きょう

博士の専攻分野の名称

学 位 記 番 号

学 位 授 与 年 月 日

学 位 授 与 の 要 件

博　士（工学）

第　 ２６２０４　 号

平 成 25 年 ３ 月 25 日

学位規則第４条第１項該当

工学研究科マテリアル生産科学専攻

学 位 論 文 名 「粒界特性制御による電子セラミックス素子の高性能化と新規機能開発

に関する研究」

Improvement of Electrical Properties and Reliability and 

Development of New Function in Electroceramics by Grain-Boundary 

Engineering

論 文 審 査 委 員 （主査）

准教授　小俣　孝久

（副査）

教　授　掛下　知行　  教　授　中谷　亮一　  

九州大学大学院総合理工学府教授　大橋　直樹

【138】

論　文　内　容　の　要　旨

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨


